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Sie¢ Badawcza Lukasiewicz -
Instytut Mikroelektroniki i Fotonlkl

zakres certyfikacji:

Prace badawczo-wdrozeniowe w obszarze m|kroelektron|k| i fotomkl oraz wytwarzame
przyrzaddw i systemow elektronicznych

certyfikowana siedziba:

PL-02-668 Warszawa, Aleja Lotnikéw 32/46
(pozostate lokalizacje patrz zatgcznik)

wdrozyta system zarzadzania jakoscig zgodnie z ww. normg i skutecznie go realizuje. Wynik auditu
udokumentowano w raporcie nr; W-A579819/A11/9001.

Nr rejestracyjny certyfikatu: 001119071/4 Certyfikat wazny od: 15-12-2023
Waznos¢ poprzedniego certyfikatu: 14-12-2023 Certyfikat wazny do: 14-12-2026
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Zalacznik do certyfikatu nr. 001119071

wazny od 15-12-2023 do 14-12-2026

Powyzszym certyfikatem objete sg nastepujgce lokalizacje:

centrala

certyfikowana siedziba

Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytut

PL-02-668 Warszawa,
al. Lotnikow 32/46

Mikroelektroniki i Fotoniki
przyrzgdow
elektroniczn

przedsiebiorstwo certyfikowana lokalizacja

PL-01-919 Warszawa, 7
ul. Wélczynska 133 =
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